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射率值
n , ” 。

当我们用 p光入射时
,

能得到反射强度 R
p ,

根据公式 (1 0 )我们可 以在 常用的台

式计算器上编制 一食解算
n , P的程序

。

在解算过程中
,

如果假设的输入值。 、,

使得按公式 (1 0)

计算的 R
, ‘

与实测得到的值 R
:

相差绝对值小于 5 )< 1于
“

的话
,

那末这一输入值
n : 即可被认为

是所寻找的解算值
n 、”。

pln�+n一一一n为了更好的消除起偏粉带来的误差
,

我们取
: ( 1 2 )

公式 (1 2) 所得的值
n , ,

即为我们所需求的
,

在某个波长入时的透明薄膜折射率值
n ; 。

四
、

小

整个实验装置是相当简单的
少

测 量过程也简便
、

迅速
。

当更换待测波长入
,

的电磁波辐射
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且根据 要 求 制作 各种不同厚度d
, = 一

华一 (N , “ 一 N
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丁 的薄膜样品后
,

就可将
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此技术推广到极需要对薄膜折射率进行测牢的紫外与红外区域
。

若按文献〔、〕的方法来测定光洁基片的折射率值
,

则更符合我们工艺试验的客观条件
,

且

还能解决在文献〔 3“
一

红查不到的某些数据之难题
。 、
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福恃微电子公司和福特宇吭公司成功地演示了采用巧尽八
s 一 Si 材料制做光伏型磅锡汞( H g

C d T e ) 探测器和全功能大规模集成 ( L SI ) 数字电路彭这种七乳数字电路是一种5 04 个 门 电

路阵
,

每个达到 9 0 % 门电路利用率
,

叩大约G6 o o个晶体管
。

中红外 光 伏 型H e C d T e 探 测 器
(截正波长 3 ; m 一 5 , m )在 。。K 温度卞去娇时老!画插触乘 积大于

1。。。。。。
. 。m

: 。
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爪技术的应 用包括高速数据处理机
、 ,

战术导弹系统
、

航海和航空龟子学
、

微波系统
、

通讯和

巨型计算机
。
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